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Biyomedikal Fiziksel Parametre Test Sistemi sicaklik, basing ve nem sensorlerini

icermektedir. Dort noktadan sicaklik olgumunun yaninda birer noktadan basing ve

Adaptdr

Sekil-2: Master-Slave lligkisi

nem olgcumleri alinmaktadir. Sistemin ongorulen tasarimi Sekil 1'de gorulmektedir.
Sistemin bilgisayarla iletisimi igin SPI protokolu kullaniimistir. Bu amacla SPI
protokolu ile haberlesebilen mikrodenetleyici ve sensorler kullaniimistir. Sensor
ile mikrodenetleyici arasindaki Master-Slave iliskisi Sekil 2'de gorulmektedir.
Secilen sensorlerin dijital ¢ikis vermesine onem verilmistir, fakat tibbi olgum
araliklarina uygun genislikte dijital ¢cikis veren analog sicaklik sensoru tercih
edilmistir.

Sekil-1: Sistem Tasarimi

Dijital Basing Sensoru (MPX5100DP)

Kullanilan basin¢ sensoru piyasadaki Motorola Freescale markasinin urettigi izlenebilir bir basing sensorudur. Bu
sensor butinlesmis modelli silikon basing sensor tipi oldugundan sicakliktan etkilenmesi cok azdir. Bu sensorinin
Olctim arahgi 0-500 kPa (0-3750 mmHg) ve -40 - +125 °C sicakhk araliginda verilmistir. Hem basinci hem de vakumu
Olcebildigi icin, bircok basing 6lciim cihaziyla ¢calisabilmektedir. Sensore ait devre semasi ve gerekli dontisum

formula Sekil 7°'de verilmistir.

Dijital Sicaklik ve Nem Sensoru (Honeywell HIH 7131)

Bu calismada nem olcumu icin HIH7131 sicaklik ve nem sensoru kullaniimistir. Bu
sensor 0-100 % RH araliginda dogrusal olarak olcum vermektedir. Devrenin
proteus cizimi yapildiktan sonra devre board uzerinde kurulmus ve olgumler

alinmistir. Devre dijital olarak sonug urettiginden cikistan alinan bilgi donusum +5V Déniisiim Formiilii;
formulleri ile nem birimine donusturtimustur. Sicaklik ve nem sensorune ait devre 1‘ y OUTPUT ’
semasl ve donusum formulleri Sekil 3’te verilmistir. Tasarlanan sistem Uzerinden *r— —¢ <__1 Vout = Vs (P x 0.009 + 0.04)
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alinan nem olgumleri ve izlenebilir olgu aletinden alinan olgumler ile olusturulan

. : 0 + (P = T . Mult. x 0.009 x V
grafik sekil 4’te verilmistir. (Pressure Error x Temp. Mult. x x Vs)
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